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摘要(译)

提供了一种用于转移多个微器件e的方法。 该方法包括通过转移头从载
体基板拾取微器件，并且迭代地执行放置过程。 放置过程包括将转移头
移动到一个位置，在该位置将微型设备的阵列定位在接收基板的接收位
置的阵列上方，并将所述微型设备的阵列放置在基板的接收位置的阵列
上。 接收基板。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1b33f52a-6724-4545-8f57-69bb8fa33a0b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067684701/publication/US10593582B2?q=US10593582B2

